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(57) В заявке описан способ уменьшения образования отложений при получении фосфорной кислоты.
Фосфатсодержащую руду объединяют с кислотой и получают кислую суспензию и кислую
суспензию обрабатывают и получают кислый поток. Способ включает получение ингибитора
образования отложений, содержащего неорганический фосфат. Способ дополнительно включает
объединение ингибитора образования отложений по меньшей мере с одним из следующих:
фосфатсодержащая руда, кислая суспензия или кислый поток, для уменьшения образования
отложений. В заявке также описана система для получения фосфорной кислоты, обладающая
уменьшенным образованием отложений. Система включает подложку, содержащую поверхность,
находящуюся в соприкосновении по меньшей мере с одним из следующих: фосфатсодержащая
руда, кислая суспензия, полученная из фосфатсодержащей руды и кислоты, или кислый поток,
полученный из кислой суспензии. Система, включающая ингибитор образования отложений,
характеризуется уменьшенным образованием отложений на поверхности.
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